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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Wydziat Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inzynierii

Nazwa wydziatu: Biomedycznej

Nazwa kierunku: Metrologia i Inzynieria Pomiaréw

Poziom: Studia magisterskie inzynierskie Il stopnia
Profil: Ogdlinoakademicki

Forma: Stacjonarne

Klasyfikacja ISCED: 0719

Liczba punktévy ECTS konieczna do ukonczenia studidw na 90

danym poziomie:

Tytut zawodowy nadawany absolwentom: magister inzynier

Termin rozpoczecia cyklu: 2024/2025, semestr letni

Czas trwania studidw (liczba semestréw): 3

Dziedzina/-y nauki, do ktérej/-ych przyporzadkowany jest kierunek studiow:
Dziedzina nauk inzynieryjno-technicznych

Dyscyplina/-y naukowa/-e, do ktérej/-ych przyporzadkowany jest kierunek studidw:

Dyscyplina Udziat procentowy ECTS
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne 60% 54
Inzynieria mechaniczna 40% 36

Wskazanie zwiazku kierunku studidéw ze strategia rozwoju AGH oraz misja AGH

Zgodnie z misjg i strategig AGH ksztatcenie na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inzynierii Biomedycznej
AGH, na kierunku Metrologia i Inzynieria Pomiaréw ma na celu ksztattowanie u studentdw umiejetnosci pozyskiwania i
praktycznego wykorzystywania wiedzy, logicznego, konstruktywnego, perspektywicznego i kreatywnego myslenia, szybkiego
i trafnego wnioskowania oraz podejmowania racjonalnych decyzji. Umozliwia to ksztatcenie studentdéw
posiadajacych specjalistyczng wiedze o charakterze interdyscyplinarnym, ktéra stwarza mozliwos¢ tatwej adaptacji do
réznych stanowisk we wspétczesnych podmiotach szeroko rozumianej gospodarki narodowej. Program studiéw daje
studentom narzedzia do wytworzenia postawy mobilnosci i przedsiebiorczosci zaréwno podczas studiéw jak i w pracy
zawodowej, a takze ksztattowanie odpowiedzialnosci obywatelskiej.

Informacja na temat uwzglednienia w programie studiéw potrzeb spoteczno-gospodarczych oraz zgodnosci
zaktadanych efektéw uczenia sie z tymi potrzebami

Oferta dydaktyczna kierunku Metrologia i Inzynieria Pomiaréw odpowiada na potrzeby rynku pracy i jest zgodna z
oczekiwaniami i potrzebami otoczenia spoteczno-gospodarczego. Absolwenci tego kierunku bedg w stanie spetni¢ te
oczekiwania i zaspokoi¢ potrzeby. Ksztatcenie na tym kierunku jest prowadzone wedtug nowoczesnych i innowacyjnych
programow ksztatcenia. Cechuje sie ono interdyscypliarnoscig z modutami dotyczacymi zaréwno pomiaréw elektrycznych,
mechanicznych, fizykochemicznych, podstawowych wielkosci fizycznych jak np.: czasu, masy, sity, temperatury, wielkosci
magnetycznych i optoelektronicznych, a dodatkowo moduty dostarczajgce studentom wiedze na temat
metod statystycznych, procedur wzorcowania aparatury pomiarowej, wirtualnych systeméw pomiarowych, zarzadzania
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jakoscig w laboratoriach metrologicznych, organizacji stuzby miar itd. Dzieki wspotpracy z ekspertami z Gtéwnego Urzedu
Miar programy ksztatcenia w ramach poszczegdlnych modutéw dostosowane sg do zmieniajgcych sie oczekiwanh rynku pracy,
przy réwnoczesnej dbatosci o wysoka jakos¢ ksztatcenia.

Sciezki ksztatcenia - zakres w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim

Sciezki dyplomowania - zakres w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim
Nie dotyczy.

Nazwy specjalnosci w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim

Nazwa [pl] Nazwa [en]
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Ogoalne informacje o programie studiow
Kierunek: Metrologia i Inzynieria Pomiaréw

0Ogdlne informacje zwigzane z programem studiow (ogdlne cele ksztatcenia oraz mozliwosci zatrudnienia,
typowe miejsca pracy i mozliwosci kontynuacji ksztatcenia przez absolwentow)

Kierunek Metrologia i Inzynieria Pomiaréw odpowiada potrzebom budowanego w Polsce narodowego Instytutu Metrologii
(NMI), na wzdr wysoko rozwinietych krajéw Zachodu, dynamicznie zmieniajacym sie potrzebom gospodarki, w tym rozwojowi
wysokich technologii wytwarzania, potrzebom rozwoju technologicznego wyposazenia bedgcego w dyspozycji Sit Zbrojnych
RP, przemystu zbrojeniowego, rozwojowi rynku pracy, a jego profil jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia spotecznego
odnosnie wigczenia sie Polski w miedzynarodowy podziat pracy, w tym podziat w zakresie kompetencji metrologicznych,
rozwoju niskoemisyjnych technologii wytwarzania, zielonej transformacji, elektromobilnosci, rozproszonej energetyki i
ochrony srodowiska. Jest to kierunek studiéw z nowoczesnym i innowacyjnym programem ksztatcenia, tgczacy réznorodne
zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej metrologii. Celem studiéw na kierunku Metrologia i Inzynieria Pomiaréw jest
przygotowanie studentéw z zakresu metod, technik i technologii pomiaréw, wzorcéw pomiarowych, pomiaréw najwyzszej
doktadnosci, realizacji zadan krajowej stuzby miar i jej wspotpracy z organizacjami miedzynarodowymi, prowadzenia badan i
rozwijania réznych dziatéw metrologii, metrologicznego zabezpieczenia proceséw wytwérczych w ramach Przemystu 4.0.
Zdobyta podczas studiéw wiedza pozwoli na kompleksowe rozwigzywanie skomplikowanych problemdw inzynierskich z
obszaru metrologii. Praktyczne podejscie do zdobywania wiedzy podczas studiéw przygotuje absolwentéw do skutecznej i
efektywnej dziatalno$ci zawodowej. Absolwenci kierunku Metrologia i Inzynieria Pomiaréw sa przygotowani do dziatalnosci
zawodowej we wszelkiego rodzaju firmach, przedsiebiorstwach oraz instytucjach sektora panstwowego i prywatnego, w tym:

w krajowej stuzbie miar (laboratoria Gtéwnego Urzedu Miar oraz Okregowych Urzedéw Miar);

w Narodowym Instytucie Metrologicznym (Kampus Laboratoryjny w Kielcach);

w zaktadach przemystowych wykorzystujgcych zaawansowane technologie wytwarzania;

w jednostkach badawczych prowadzacych badania w zakresie metrologii, w tym w wyzszych uczelniach

technicznych;

w laboratoriach Centralnego Osrodka Metrologii Wojskowej;

¢ w jednostkach eksploatujgcych rozproszone systemy elektroenergetyczne;

e w jednostkach administracji pafnstwowej, samorzadowej, gospodarczej i oswiatowej zajmujgcych sie problemami
ochrony i monitoringu Srodowiska;

e w jednostkach stuzby zdrowia oraz podmiotach wytwdrczych produkujacych sprzet diagnostyczny;

e w jednostkach przemystu spozywczego;

o w firmach konsultingowych i szkoleniowych, w tym we wiasnych firmach Swiadczacych ustugi z zakresu metrologii.

Absolwenci ze wzgledu na znajomos¢ jezyka obcego mogga podjaé prace takze w zagranicznych instytutach metrologicznych,
firmach i jednostkach badawczych oraz s przygotowani do kontynuowania ksztatcenia na Ill stopniu studiéw (Szkoty
Doktorskie).

Informacja na temat uwzglednienia w programie studiéow wnioskéw z analizy wynikéw monitoringu karier
zawodowych studentow i absolwentéw

Metrologia i Inzynieria Pomiaréw jest nowym kierunkiem studiéw, dlatego nie byto mozliwe przeprowadzenie monitoringu
karier zawodowych studentéw i absolwentéw. Wydziat Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inzynierii Biomedyczne;j
posiada 70-letnie doswiadczenie w ksztatceniu studentéw na kierunku elektrotechnika. W przesztosci, w ramach tego
kierunku byto realizowane ksztatcenie na specjalnosci Automatyka i Metrologia (studia jednolite magisterskie). Obecnie w
ramach tego kierunku sa realizowane Sciezki ksztatcenia oraz specjalnosci bezposrednio powigzane z nauczaniem réznych
zagadnien wchodzacych w zakres merytoryczny metrologii. Obecnie sg to obieralny blok przedmiotéw oferowany studentom
pierwszego stopnia (modut C) oraz dwie specjalnosci oferowane studentom studiéw Il - stopnia. S to specjalnos¢ Pomiary
Technologiczne i Biomedyczne oraz specjalnos¢ Inzynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych. Ponadto na studiach
niestacjonarnych jest realizowana Specjalnos¢ Automatyka i Metrologia. Absolwenci tych specjalnosci znajduja zatrudnienie
w wielu sektorach gospodarki: w zaktadach produkcyjnych, szkolnictwie, szkolnictwie wyzszym, stuzbie zdrowia,
administracji panstwowej oraz samorzadach terytorialnych. Podstawowym celem uruchomienia kierunku Metrologia i
Inzynieria Pomiaréw studidéw jest jednak zapewnienie kadry metrologéw, ktérzy bedg mogli podja¢ prace w kampusie
laboratoryjnym Gtéwnego Urzedu Miar, powstajgcym w Kielcach. Powstanie Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach oraz
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przeksztatcenie Gtéwnego Urzedu Miar w NMI otworzy nowe mozliwosci zatrudnienia absolwentéw kierunku Metrologia i
Inzynieria Pomiaréw, ktére nie istniaty do tej pory.

Informacja na temat uwzglednienia w programie studiéw wymagan i zalecen komisji akredytacyjnych, w
szczegolnosci Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Srodowiskowych komisji akredytacyjnych

W trakcie wizytacji PKA instytucjonalnej (2012), programowych (2022 i 2023) i wizytacji KAUT (2021) nie zgtaszano zadnych
wymagan i zaleceh co do programu studidw. Pojawita sie natomiast uwaga zwigzana z liczba prac i projektéw dyplomowych
na jednego prowadzacego (tgcznie 24). Po akredytacji wnioskowano do JM Rektora o zmiane tej liczby w celu podniesienia
jakosci prac dyplomowych. Zmiana taka wprowadzona zostata Zarzadzeniem Rektora AGH nr 53/2023. Aktulanie liczba prac
wynosi 14, a docelowo od roku 2025/2026 wynosi¢ bedzie 10 (w tym nie wiecej niz 4 na studiach Il stopnia).

Informacja na temat uwzglednienia w programie studiow przyktadéw dobrych praktyk

1. Opracowanie i upublicznienie ujednoliconych zestawéw zagadnief/pytan egzaminacyjnych obowigzujgcych na
kierunkowym egzaminie dyplomowym (na studiach Il stopnia), wskazanie obszaréw merytorycznych o znaczeniu
priorytetowym dla danego kierunku studiéw, ukierunkowanie studenta w przygotowaniach do egzaminu.

2. Wprowadzenie - w zakresie biezgcej kontroli i oceny postepéw w nauce studenta - dwuprogowego deficytu punktéw
transferowych (ECTS), na studiach Il stopnia.

3. Opracowanie i wdrozenie jednoznacznych i klarownych kryteriéw dotyczacych przepisywania ocen z przedmiotéw
wczesniej zaliczonych, uporzadkowanie i upowszechnienie informacji w zakresie mozliwosci oraz trybu ubiegania sie
0 przepisanie oceny.

4. Wprowadzenie przedmiotéw wyréwnawczych, umozliwiajacych studentom pierwszego semestru uprzadkowanie i
poszerzenie wiedzy z zakresu podstawowych przedmiotéw metrologicznych, niezaleznie od ukohczonego kierunku
studiéw na stopniu I.

Informacja na temat wspdtdziatania w zakresie przygotowania programu studiow z interesariuszami
zewnetrznymi, w szczegélnosci stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, spotecznymi

Przy Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inzynierii Biomedycznej funkcjonuje Rada Konsultacyjna ztozona z
przedstawicieli otoczenia spoteczno - gospodarczego. Rada odbywa coroczne spotkania i stanowi wazng platforme
pozyskiwania informacji oraz identyfikowania potrzeb otoczenia gospodarczego. Opracowanie oraz modyfikacja efektéw
ksztatcenia oraz programdw studiéw, poprzedzone sa analizg wymaganh rynku pracy oraz konsultacjami z interesariuszami
zewnetrznymi. Za przygotowanie, modyfikacje i aktualizacje programéw studiéw, odpowiedzialna jest Rada
Programowa kierunku, na czele ktérej stoi Prodziekan ds. Ksztatcenia. Zmiany w planach studiéw, w tym poszczegdlnych
przedmiotédw moga by¢ dokonywane na wniosek prowadzacych lub studentéw lub po uwzglednieniu wynikéw corocznych
ankiet. Istotne zmiany w planach studiéw konsultowane sg z Wydziatowa Rada Samorzadu Studenckiego. Bezposredni
nadzor nad realizacja efektéw ksztatcenia w ramach poszczegdinych przedmiotéw i form zaje¢ sprawuja koordynatorzy
poszczegdlnych modutéw.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Na studiach Il stopnia nie ma obowigzkowych praktyk zawodowych objetych programem studidw, ale student moze
indywidualnie, po uzgodnieniu z opiekunem praktyk, odby¢ praktyke zawodowa lub staz w atrakcyjnych zawodowo duzych i
wiodacych jednostkach przemystowych lub badawczych, prowadzacych dziatalnos¢ w obszarze metrologii, w tym w
Kampusie Laboratoryjnym w Kielcach lub w Okregowych Urzedach Miar.
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Warunki rekrutacji na studia
Kierunek: Metrologia i Inzynieria Pomiaréw
Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegajacego sie o przyjecie na studia

Kandydaci na kierunek Metrologia i Inzynieria Pomiaréw powinni mie¢ predyspozycje do nauki zaréwno przedmiotéw
$cistych, jak i spotecznych. Powinni takze cechowad sie zainteresowaniem zagadnieniami zwigzanymi z metrologia,
organizacja, zadaniami i funkcjonowaniem stuzby miar na poziomie krajowym i miedzynarodowym, rozwigzywaniem
probleméw zwigzanych z pomiarami wielkosci fizycznych o réznym charakterze, konstrukcjg aparatury pomiarowej,
wzorcowaniem i metrologiczng legalizacjg narzedzi pomiarowych, poszukiwaniem nowych metod pomiarowych. Istotne
cechy, przydatne w przysztej pracy to kreatywnos¢, wnikliwo$¢, umiejetnos¢ racjonalnego podejmowania decyzji w
niestandardowych sytuacjach, umiejetno$¢ rozwiazywania ztozonych problemdw technicznych. Bardzo wazne sa
réwniez umiejetnos¢ pracy w zespole, komunikatywnos¢ i odpowiedzialnosé, ktére to cechy rozwijane bedg w toku studidw w
ramach przedmiotéw z zakresu tzw. kompetencji miekkich.

Warunki rekrutacji, z uwzglednieniem laureatéw oraz finalistéw olimpiad stopnia centralnego, a takze
laureatow konkurséw miedzynarodowych oraz ogdlnopolskich

Kierunek Metrologia i Inzynieria Pomiaréw jest prowadzony na drugim stopniu (studia inzynierskie magisterskie), a kandydaci
beda rekrutowani sposréd absolwentéw studidw pierwszego stopnia, réznych kierunkéw prowadzonych na polskich
uczelniach, w tym szczegdlnie biorgcych udziat w procesie ksztatcenia na tym kierunku. (AGH, Politechnika Krakowska,
Uniwersytet Rolniczy). Warunkiem koniecznym jest pozytywne zdanie egzaminu wstepnego. Pod uwage brana jest réwniez
$rednia ze studiéw | stopnia. Rozpoczecie ksztatcenia jest planowane w marcu 2025 r., tak wiec pierwsi absolwenci powinni
ukonczy¢ studia w czerwcu 2026 r. Ksztatcenie na tym kierunku, zgodnie z zatozeniami, powinno mie¢ ciggty charakter, co
oznacza coroczng rekrutacje nowych studentéw.

Zasady i warunki rekrutacji na kazdy rok akademicki okresla Uchwata Senatu AGH dotyczgca warunkéw, trybu oraz terminu
rozpoczecia i zakonczenia rekrutacji na pierwszy rok studiéw pierwszego i drugiego stopnia.

Przewidywany limit przyje¢ na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby oséb przyjetych, warunkujacej
uruchomienie edycji studiow

Minimalna liczba studentéw: 10 Maksymalna liczba studentéw: 15
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Efekty uczenia sie

Kierunek : Metrologia i Inzynieria Pomiaréw

Wiedza

Symbol KEU

MIP2A_WO01

MIP2A_WO02

MIP2A_ W03

MIP2A_W04

MIP2A_WO05

MIP2A_WO06

Umiejetnosci

Symbol KEU

MIP2A_UO1

MIP2A_UO02

MIP2A_U03

Efekty kierunkowe

Kierunkowe efekty uczenia sie

Zna i rozumie w pogtebionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczace
metod i technik pomiaru wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych, a takze posiada
wiedze 0gding i specjalistyczng z zakresu metrologii i inzynierii pomiaréw.

Posiada wiedze o podstawowych procesach zachodzacych w cyklu zycia
urzadzen,obiektéw, systemoéw technicznych oraz zaawansowang w zakresie metod,
narzedzi pomiarowych oraz analizy doktadnosci i niepewnosci pomiaru, przydatna do
samodzielnego (lub w zespole) formutowania, analizowania, rozwigzywania i oceny
ztozonych zagadnien inzynierskich zwigzanych z metrologig i inzynierig pomiaréw, w
tym z pomiarami precyzyjnymi.

Ma pogtebiong wiedze o aktualnie stosowanych rozwigzaniach w dziedzinie koncepcji
technik/technologii pomiaréw wielkosci o réznym charakterze, organizacji krajowej
stuzby miar oraz wiedze o miedzynarodowych organizacjach metrologicznych.

Zna trendy rozwojowe dotyczace metrologii oraz mozliwe dowykorzystania
zaawansowane metody, techniki, narzedzia stosowane do rozwigzywania zadan i
problemdw inzynierskich, w szczegélnosci w obszarze metrologii.

Zna i rozumie aspekty: formalno-prawne, techniczne spoteczne i ekonomiczno-
organizacyjne metrologicznego zabezpieczenia potrzeb spoteczenstwa i gospodarki
oraz zachowania ciggtosci proceséw technologicznych i poprawnosci dziatania
obiektéw technicznych.

Posiada ugruntowang wiedze w zakresie stosowania w obszarze metrologii
nowoczesnych metod i narzedzi w celu pozyskania sygnatéw pomiarowych i ich
przetwarzania.

Kierunkowe efekty uczenia sie

Potrafi wykorzysta¢ specjalistyczng wiedze do rozwigzywania ztozonych probleméw i
realizacji zadah z zakresu metrologii i pomiaréw, dobierajgc i wykorzystujgc do tego
wiasciwe Zrédta informacji, metody (analityczne, symulacyjne i eksperymentalne) i
narzedzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. Potrafi
formutowad i testowad hipotezy badawcze.

Potrafi projektowac i kierowa¢ procedurami pomiarowymi oraz kierowac praca zespotu,
wspdtdziata¢ z innymi osobami w ramach zespotu oraz przejmowac kierowanie
zespotem ludzkim. Potrafi samodzielnie planowac i realizowad wtasne uczenie sie i
ukierunkowywac innych w tym zakresie.

Potrafi prezentowa¢ wiedze i nowoczesne wieloaspektowe rozwigzania z zakresu
metrologii poprzez rozbudowane prace pisemne i wystgpienia ustne. Potrafi prowadzi¢
debate i dyskusje naukowg, prezentowa¢ wyniki badan naukowych. Potrafi postugiwac
sie jezykiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu ksztatcenia
Jezykowego oraz specjalistyczna terminologig z zakresu metrologii.

Symbol CEU

P7S_WG_A Inz,
P7S_WK,
P7S_WG

P7S_WG_A Inz,
P7S_WK,
P7S_WG

P7S_WK_A Inz,
P7S_WK,
P7S_WG

P7S_WG_A_Inz,
P7S_WK,
P7S_WG

P7S_WK_A Inz,
P7S_WK,
P7S_WG

P7S_WG_A Inz,
P7S_WK,
P7S_WG

Symbol CEU

P7S_UW_A_Inz_0
1, P7S_UW

P7S_UW_A Inz_0
2, P7S_UU,
P7S_UW, P7S_UO

P7S_UK
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Kompetencje spoteczne

Symbol KEU Kierunkowe efekty uczenia sie Symbol CEU

Jest przygotowany do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz tresci pozyskiwanych
roznymi srodkami, uznaje znaczenie wiedzy w rozwigzywaniu problemoéw
MIP2A K01 . : N p
- teoretycznych i praktycznych oraz potrzebe korzystania z opinii ekspertéw w
przypadku trudnosci z rozwigzywaniem problemu.

P7S_KK

Jest przygotowany do wypetniania zobowigzah spotecznych, inspirowania i
organizowania dziafalnosci na rzecz srodowiska spotecznego i interesu publicznego,
MIP2A_K02 myslenia i dziatania w sposéb przedsiebiorczy, odpowiedzialnego petnienia rél P7S_KR, P7S_KO
zawodowych z uwzglednieniem potrzeby rozwijaniu dorobku zawodu, dbania o etos
zawodu, przestrzegania i umacniania zasad etyki zawodowe;.
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Tabela zgodnosci kompetencji inzynierskich (Inz) z kierunkowymi

efektami uczenia sie (KEU)

Kierunek : Metrologia i Inzynieria Pomiaréw
Wiedza
Symbol CEU Efekty uczenia sie dla kwalifikacji obejmujacych kompetencje inzynierskie

Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzace w cyklu zycia urzadzen,

P7S_WG_A_Inz obiektéw i systeméw technicznych

P7S WK A Inz Absolvyent zna i rozumie podst/a\{vowe zasady tworzenia i rozwoju réznych form
- == indywidualnej przedsiebiorczosci

Umiejetnosci

Symbol CEU Efekty uczenia sie dla kwalifikacji obejmujacych kompetencje inzynierskie

Absolwent potrafi planowac i przeprowadzaé eksperymenty, w tym pomiary i symulacje
komputerowe, interpretowad uzyskane wyniki i wycigga¢ wnioski; przy identyfikacji i
formutowaniu specyfikacji zadan inzynierskich oraz ich rozwigzywaniu: - wykorzystywac

P7S_UW_A Inz_ metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, - dostrzegac ich aspekty

01 systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, - dokonywaé wstepnej oceny
ekonomicznej proponowanych rozwigzanh i podejmowanych dziatan inzynierskich;
dokonywac krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejgcych rozwigzan
technicznych i oceniac te rozwigzania

Absolwent potrafi projektowaé - zgodnie z zadang specyfikacjg - oraz wykonywad
typowe dla kierunku studiéw proste urzadzenia, obiekty, systemy lub realizowa¢
procesy, uzywajac odpowiednio dobranych metod, technik, narzedzi i materiatéw

P7S_UW A Inz_
02

Tabela zgodnosci kompetencji inzynierskich (Inz) z
kierunkowymi efektami uczenia sie (KEU)

Odniesienia do
KEU

MIP2A_WO1,
MIP2A_W02,
MIP2A_W04,
MIP2A_W06

MIP2A_WO03,
MIP2A_WO05

Odniesienia do

KEU

MIP2A_UO01

MIP2A_U02
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Matryca pokrycia efektéow kierunkowych
Kierunek: Metrologia i Inzynieria Pomiaréw

2024/2025/S/1li/EAliIB/MIP/all

. 5883882828388
Przedmiot Kod g E' E' E' E' E' E' <gt' E' <gt' S' E
g T 823 ETE L E S
= £ £ £ = = 2 =2 = = =
Wzorce i pomiary precyzyjne EMIPS.IIi1K.65f2bb09f138b.24 1s X X X X X X X X X X
Pomiary parametréw energii elektrycznej EMIPS.Ili1K.65f2bb0a0alce.24 1s X X X X X X X X X X X
Metody statystyczne i niepewno$¢ pomiaru EMIPS.I1i1P.65f2bb0al158a5.24 1s X X X X X X
Systemy wbudowane EMIPS.Ili1K.39e1d6328a2c3e8abd09a8e8d894b87f.24 1s X X X X X
Wzorcowanie aparatury pomiarowe;j EMIPS.IliI1K.65f2bb0a2eb64.24 1s X X X X X X
Metrologia wielkosci mechanicznych EMIPS.IIi1P.65f2bb0a476de.24 1s X X X X X X X X
Metrologia wielkosci elektrycznych EMIPS.IIi1P.65f2bb0a52e72.24 1s X X X X X X X
Metrologia wspétrzednosSciowa EMIPS.IIi1K.65f2bb0a6b7bb.24 1s X X X X X X
Metrologia akustyczna EMIPS.III1K.65f2bb0a76f3b.24 1s X X X X X X X X X X
ﬁuzeuéreltltr%ﬁ;\gﬁmlkl | pomiary wielkosci EMIPS.I1i1K.65f2bb0a825da. 24 s x X X X X X X
Metrologia prawna EMIPS.IIi1HS.65f2bb0a9b56f.24 1s X X X X X X X
Prawo w technice EMIPS.1Ii1HS.b30ff0401fcd2f4c4661f1457b8df2aa.24 1s X X X X X
System zarzgdzania jakoscig w laboratorium EMIPS.IiLHS.65f2bb0ab46b2. 24 1s X x X

badawczym i wzorcujagcym

Strukturg i organiza_cja stuzby miar, miedzynarodowe EMIPS.II1HS.65f2bb0abfd8d.24 1s X X % X X
instytucje metrologiczne

Matryca pokrycia efektéw kierunkowych 11/26



Przedmiot

Narzedzia analizy danych

Metrologia sity i masy

Metrologia przeptywu i termodynamika
Pomiary optoelektroniczne

Pomiary magnetyczne

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Jezyk angielski B2+ - obowigzkowy kurs jezyka
specjalistycznego na studiach Il stopnia dla studentéw
Wydziatu Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Jezyk niemiecki B2+ - obowigzkowy kurs jezyka
specjalistycznego na studiach Il stopnia dla studentéw
Wydziatu Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Jezyk rosyjski B2+ - obowigzkowy kurs jezyka
specjalistycznego na studiach Il stopnia dla studentéw
Wydziatu Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Jezyk francuski B2+ - obowiazkowy kurs jezyka
specjalistycznego na studiach Il stopnia dla studentéw
Wydziatu Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Jezyk hiszpanski B2+ - obowigzkowy kurs jezyka
specjalistycznego na studiach Il stopnia dla studentéw
Wydziatu Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Matryca pokrycia efektéw kierunkowych

Kod

EMIPS.11i2K.65f2bb0acb8cb.24
EMIPS.11i2K.65f2bb0ad6e08.24
EMIPS.11i2K.65f2bb0ae2420.24
EMIPS.11i2K.65f2bb0aedb47.24
EMIPS.11i2K.65f2bb0b04fc0.24

EMIPS.11i2K.dc85b739563e60531€a828779174df72.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b2afab.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b367d1.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b41ee9.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b4d806.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b59203.24

Semestr

N
(2]

N
(2]

2s
2s
2s

2s

2s

2s

2s

2s

2s

MIP2A_WO01

MIP2A_W02

MIP2A_WO03

MIP2A_W04

MIP2A_WO05

MIP2A_WO06

x

x

MIP2A_UO1

x

x

MIP2A_U02

x

x

MIP2A_UO3

- (]
o ©
¥| b4
g <
N (o]
a o
= =
X X

X

X
X X
X X
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Przedmiot

Wirtualne systemy kontrolno-pomiarowe

Modelowanie systeméw pomiarowych i blizniaki
cyfrowe

Wzorcowanie i nadzorowanie wspdtrzednosciowych
systeméw pomiarowych

Pomiary biomechaniczne substancji organicznych
Metrologia fizykochemiczna

Statystyka w kontroli jakosci

Specyfikacja geometryczna wyrobu

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
Metrologia czasu i czestotliwosci

Akredytacja, normalizacja i certyfikacja

Wizyjne techniki i metody pomiaréw

Systemy metrologiczne w przemysle 4.0

Cztowiek wobec nowoczesnych technologii. Refleksja
socjologiczna

Socjologia i organizacja pracy

Matryca pokrycia efektéw kierunkowych

Kod

EMIPS.11i25.729b0cd509300a4da9134383940e0654.24

EMIPS.11i25.65f2bb0b7d258.24

EMIPS.11i25.65f2bb0b8894b.24

EMIPS.11i2S.65f2bb0b940b0.24
EMIPS.11i2S.65f2bb0b9f9a2.24
EMIPS.11i2S.65f2bb0bab04f.24
EMIPS.11i4S.65f2bb0c53610.24
EMIPS.11i4S.a03c9b0e3ddad747aa772bccddca9d0c.24
EMIPS.11i4S.e1d89764932¢8dad8c001660125386€9.24
EMIPS.11i45.655f1138d08c1.24
EMIPS.11i4K.65f2bb0bd17db.24
EMIPS.11i4S.65f2bb0c6c033.24
EMIPS.11i45.6605680f24efe.24

EMIPS.11i4S.65f2bb0c82897.24

POGHSIIS.[lg3000000.5f5be8adadec5.24

POGHSIIS.[lg2000000.2b7c4b33ad7557b54a9db7fd7eale2e6.24 22

o N ;T YW 4 A M H N
© © © © © © 5 & &6 o S
5 BI BI BI BI BI BI 5 S 5 ¥ ¥
$ d < < < < & & < < € <«
o (o] N (o} N o (o] N (o} N o
E . & a a a2 2 oo 2 o
wn = = £ = 2 = =2 = = = =
2s X X X X X X X
2s X X X X
2s X X X X X
2s X X X X X
2s X X X X X X
2s X X X X X X X
3s X X X X X
3s X X X X X X X X X X
3s X X X X X X X X X X
3s X X X X X X
3s X X X X X X X X X
3s X X X X X X X X
3s X X X
3s X X X X X
21
lub
22
13/26



5 N & g 1B YW 4 N M H N
©O ©o © © © ©
h ;I ;I ;I ;I ;I ;I gI gI gI gI gI
Przedmiot Kod a d €« €« €« €« €« <« <« € a€ <«
[} o (o} (o] (o} [} N (o} (o (o} [}
£ . & a a a2 2 oo 2 o
a S S S £ £ £ £ E £ =
21
Finanse i ubezpieczenia POGHSIIS.l1g3000000.b8b008d65d65bd8103f134795348f8f4.24  lub
22
Doradztwo filozoficzne i coaching POGHSIIS.[1g2000000.334fb63e24be5f39a5ea0f7dfd056¢55.24 22
Advanced Concepts in Digital Signal Processing EMIPS.11i4P)0.603775e072917.24 3s X X X X
CFD Modeling with ANSYS Fluent EMIPS.11i4PJ0.f878459280elab59a21ba66dde88cf71.24 3s
Suma (obowigzkowy): 8 7 5 8 5 12 12 12 4 10 12
Suma (fakultatywny): 12 12 7 11 6 7 19 15 12 17 10
Suma: 20 19 12 19 11 19 31 27 16 27 22
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Matryca charakterystyk efektow uczenia sie w odniesieniu do modutow zajec
Kierunek: Metrologia i Inzynieria Pomiaréw

2024/2025/S/1li/EAliIB/MIP/all

[ (o)}
N N ©O o
E E N| N|
b 'Y © - £ o ¥ ¥
. ] <, = = <, < E < > g D ¥ ¥ g
Przedmiot Kod g (C) I (- | I | ! (- '
; w wn ; ; (7,) ; ('L) w unu un v
[} ~ N~ ~ ~ ~N ~ ~N N
) w & o 5 a 5 & a a a oo
a a v 0
o o
Wzorce i pomiary precyzyjne EMIPS.IIiI1K.65f2bb09f138b.24 1s X X X X X X X X X X X X
Pomiary parametréw energii elektrycznej EMIPS.IIiI1K.65f2bb0a0a0lce.24 1s X X X X X X X X X X X X X
Metody statystyczne i niepewnos$¢ pomiaru EMIPS.IIi1P.65f2bb0al158a5.24 1s X X X X X X X X X X X
Systemy wbudowane EMIPS.I11K.39e1d6328a2c3e8abd09a8e8d894b87f.24 1s X X X X X X X X
Wzorcowanie aparatury pomiarowe;j EMIPS.1li1K.65f2bb0a2eb64.24 1s X X X X X X X X X X
Metrologia wielkosci mechanicznych EMIPS.1li1P.65f2bb0a476de.24 1s X X X X X X X X X X X
Metrologia wielkosci elektrycznych EMIPS.IIi1P.65f2bb0a52e72.24 1s X X X X X X X X X X X
Metrologia wspdtrzednosSciowa EMIPS.1li1K.65f2bb0a6b7bb.24 1s X X X X X X X X X
Metrologia akustyczna EMIPS.IiI1K.65f2bb0a76f3b.24 1s X X X X X X X X X X X X
C.Zujmk" przetworniki i pomiary wielkosci EMIPS.1li1K.65f2bb0a825da.24 1s X X X X X X X X X X X X X
nieelektrycznych
Metrologia prawna EMIPS.Ili1HS.65f2bb0a9b56f.24 1s X X X X X X X X X X X X
Prawo w technice EMIPS.IIi1HS.b30ff0401fcd2f4c4661f1457b8df2aa.24 1s X X X X X X X X X
System zarzadzania jakoscia w laboratorium  evpg 1111 1, 65f2bb0aba6b2.24 Is  x X x x X X X X

badawczym i wzorcujagcym

Matryca charakterystyk efektéw uczenia sie w odniesieniu do modutéw zajec 15/26



Przedmiot

Struktura i organizacja stuzby miar,
miedzynarodowe instytucje metrologiczne

Narzedzia analizy danych

Metrologia sity i masy

Metrologia przeptywu i termodynamika
Pomiary optoelektroniczne

Pomiary magnetyczne

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Jezyk angielski B2+ - obowigzkowy kurs jezyka
specjalistycznego na studiach Il stopnia dla
studentéw Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki Informatyki i Inzynierii
Biomedycznej

Jezyk niemiecki B2+ - obowigzkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il stopnia
dla studentéw Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki Informatyki i Inzynierii
Biomedycznej

Jezyk rosyjski B2+ - obowigzkowy kurs jezyka
specjalistycznego na studiach Il stopnia dla
studentéw Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki Informatyki i Inzynierii
Biomedycznej

Kod

EMIPS.1li1HS.65f2bb0abfd8d.24

EMIPS.11i2K.65f2bb0acb8cb.24
EMIPS.1i2K.65f2bb0ad6e08.24
EMIPS.11i2K.65f2bb0ae2420.24
EMIPS.11i2K.65f2bb0aedb47.24
EMIPS.11i2K.65f2bb0b04fc0.24
EMIPS.11i2K.dc85b739563e60531€a828779174df72.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b2afab.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b367d1.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b41ee9.24

Matryca charakterystyk efektdw uczenia sie w odniesieniu do modutéw zajec

Semestr

=
(2]

2s
2s
2s
2s

25

2s

25

2s

P7S_WG_A Inz

P7S_WK

P7S_WG

P7S_WK A Inz

P7S_UW_A_Inz_01

P7S_UW

P7S_UW_A Inz_02

x

P7S_UU

P7S_UO

¥ ¥ £ O
=I ¥I ¥I ¥I
n o nun unu own
N N NN
o o o o
X X X
X X X

X X

X X

X X X
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Przedmiot

Jezyk francuski B2+ - obowigzkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il stopnia
dla studentéw Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki Informatyki i Inzynierii
Biomedycznej

Jezyk hiszpanski B2+ - obowiazkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il stopnia
dla studentéw Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki Informatyki i Inzynierii
Biomedycznej

Wirtualne systemy kontrolno-pomiarowe

Modelowanie systeméw pomiarowych i
blizniaki cyfrowe

Wzorcowanie i nadzorowanie
wspdtrzednosciowych systeméw pomiarowych

Pomiary biomechaniczne substanc;ji
organicznych

Metrologia fizykochemiczna
Statystyka w kontroli jakosci
Specyfikacja geometryczna wyrobu
Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Kod

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b4d806.24

EMIPS.11i2)0.65f2bb0b59203.24

EMIPS.11i25.729b0cd509300a4da9134383940e0654.24

EMIPS.11i2S5.65f2bb0b7d258.24

EMIPS.11i2S.65f2bb0b8894b.24

EMIPS.11i2S.65f2bb0b940b0.24

EMIPS.11i2S.65f2bb0b9f9a2.24
EMIPS.11i2S.65f2bb0bab04f.24
EMIPS.11i4S.65f2bb0c53610.24
EMIPS.11i4S.a03c9b0e3ddad 747aa772bccddca9d0c.24
EMIPS.11i4S.e1d89764932¢c8dad8c001660125386€9.24
EMIPS.11i4S.655f1138d08c1.24

Matryca charakterystyk efektdw uczenia sie w odniesieniu do modutéw zajec

Semestr

2s

2s

2s

25

2s

2s
2s
3s
3s
3s

3s

P7S_WG
P7S_UW A Inz_02
P7S_UK

P7S_UW_A_Inz_01

P7S_WG_A Inz
P7S_WK
P7S_WK A Inz
P7S_UW
P7S_UU
P7S_UO
P7S_KK
P7S_KR
P7S_KO

>



- (o}
1<) )
N N NI NI
£ £ £ £
| | | I
Przedmiot Kod . :' v © :| ;u = ;n
‘qm-; ;I ;I ;I ;I =I =I =I gI gI §I §I §I gI
£ (2] wn (7] v (7] (2] wn (7] wn (7] (2] wn (7]
[} N~ ~ N~ ~ N~ N~ ~ N~ ~ N~ ~N ~ N~
0 o o o O A O A o oA oo oo
Metrologia czasu i czestotliwosci EMIPS.I1i4K.65f2bb0bd17db.24 3s X X X X X X X X X X
Akredytacja, normalizacja i certyfikacja EMIPS.11i4S.65f2bb0c6c033.24 3s X X X X X X X X X X X X
Wizyjne techniki i metody pomiaréw EMIPS.11i45.6605680f24efe.24 3s X X X X X X
Systemy metrologiczne w przemysle 4.0 EMIPS.11i4S.65f2bb0c82897.24 3s X X X X X X X X X
Cztowiek wobec nowoczesnych technologii 21
K WODEC N y gl POGHSIIS.Iig3000000.5f5be8adadec5.24 lub
Refleksja socjologiczna 2
Socjologia i organizacja pracy POGHSIIS.l1lg2000000.2b7c4b33ad7557b54a9db7fd7eale2e6.24 22
21
Finanse i ubezpieczenia POGHSIIS.llg3000000.b8b008d65d65bd8103f134795348f8f4.24  lub
22
Doradztwo filozoficzne i coaching POGHSIIS.[1g2000000.334fb63e24be5f39a5ea0f7dfd056¢55.24 22
Advanced Concepts in Digital Signal EMIPS.11i4PJ0.603775e072917.24 35 x X x X x X
Processing
CFD Modeling with ANSYS Fluent EMIPS.11i4PJO.f878459280elab59a21ba66dde88cf71.24 3s
Suma (obowigzkowy): 14 14 14 5 12 14 12 12 12 4 10 12 12
Suma (fakultatywny): 18 21 21 9 19 21 15 15 15 12 17 10 10
Suma: 32 35 35 14 31 35 27 27 27 16 27 22 22
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Matryca kierunkowych efektow uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia, ktére pozwalaja na ich

uzyskanie
Kierunek: Metrologia i Inzynieria Pomiaréw

2024/2025/S/1li/EAIliIB/MIP/all

Nazwa modutu zajeé

Wzorce i pomiary precyzyjne

Pomiary parametréw energii elektrycznej

Metody statystyczne i niepewnos¢ pomiaru
Systemy wbudowane

Wzorcowanie aparatury pomiarowe;j

Metrologia wielkosci mechanicznych

Metrologia wielkosci elektrycznych

Metrologia wspétrzednos$ciowa

Forma zajec
dydaktycznych

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Sposdéb weryfikacji i oceny efektow uczenia sie
osiagnietych przez studenta w ramach
poszczegdlnych form zajec i dla catego modutu zajeé

Egzamin, Wykonanie ¢éwiczen, Kolokwium, Sprawozdanie

Aktywnos$¢ na zajeciach, Zaliczenie laboratorium, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych, Wynik testu zaliczeniowego

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych

Kolokwium, Praca wykonana w ramach praktyki

Wynik testu zaliczeniowego, Aktywnos¢ na zajeciach,
Wykonanie ¢wiczen, Sprawozdanie, Zaliczenie laboratorium

Egzamin, Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych,
Sprawozdanie, Zaliczenie laboratorium

Egzamin, Aktywnos$¢ na zajeciach, Wykonanie ¢wiczen,
Kolokwium, Sprawozdanie

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych, Kolokwium, Sprawozdanie,
OdpowiedZ ustna, Zaliczenie laboratorium

Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia,

ktére pozwalaja na ich uzyskanie

Odniesienia do KEU

MIP2A_WO01, MIP2A_WO03, MIP2A_W02,
MIP2A_WO05, MIP2A_W04, MIP2A_W06,
MIP2A_UO1, MIP2A_UO2, MIP2A K02,
MIP2A_KO01

MIP2A_WO01, MIP2A_W02, MIP2A_WO03,
MIP2A_W04, MIP2A_WO06, MIP2A_WO05,
MIP2A_UO1, MIP2A_U02, MIP2A_U03,
MIP2A_KO1, MIP2A_KO02

MIP2A_WO02, MIP2A_WO01, MIP2A_UO01,
MIP2A_UO02, MIP2A_KO1, MIP2A_KO02

MIP2A_WO04, MIP2A_WO06, MIP2A_UO01,
MIP2A_KO01, MIP2A_K02

MIP2A_W02, MIP2A_W04, MIP2A_WO06,
MIP2A_U01, MIP2A_U02, MIP2A K02

MIP2A_WO1, MIP2A_ W04, MIP2A_WO02,
MIP2A_WO06, MIP2A_UO1, MIP2A _U02,
MIP2A_K01, MIP2A_K02

MIP2A_W06, MIP2A_WO01, MIP2A_W02,

MIP2A_UO1, MIP2A_U02, MIP2A_K02,
MIP2A_KO1

MIP2A_WO01, MIP2A_W04, MIP2A_W02,
MIP2A_UO1, MIP2A_U02, MIP2A_KO1
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Nazwa modutu zajec

Metrologia akustyczna

Czujniki, przetworniki i pomiary wielkosci
nieelektrycznych

Metrologia prawna

Prawo w technice

System zarzgdzania jakoscig w laboratorium

badawczym i wzorcujagcym

Struktura i organizacja stuzby miar,

miedzynarodowe instytucje metrologiczne

Narzedzia analizy danych

Metrologia sity i masy

Metrologia przeptywu i termodynamika

Pomiary optoelektroniczne

Pomiary magnetyczne

Forma zajec
dydaktycznych

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
audytoryjne

Wyktad, Konwersatorium

Konwersatorium

Wyktad, Cwiczenia
audytoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia

laboratoryjne, Cwiczenia

audytoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Sposdéb weryfikacji i oceny efektow uczenia sie
osiagnietych przez studenta w ramach
poszczegdlnych form zajec i dla catego modutu zajed

Aktywnos¢ na zajeciach, Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych, Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium

Kolokwium, Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych, Zaliczenie
laboratorium

Odpowiedz ustna, Aktywnos$¢ na zajeciach, Wykonanie
projektu

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium, Referat, Prezentacja,
OdpowiedzZ ustna

Udziat w dyskus;ji, Kolokwium

Egzamin, OdpowiedzZ ustna, Studium przypadkéw

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Projekt

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych, Kolokwium, Sprawozdanie,
Zaangazowanie w prace zespotu, Przygotowanie i
przeprowadzenie badan

Aktywnos¢ na zajeciach, Wykonanie ¢wiczen

laboratoryjnych, Kolokwium, Sprawozdanie, Zaliczenie
laboratorium, OdpowiedzZ ustna

Kolokwium, Przygotowanie i przeprowadzenie badan

Aktywnos$¢ na zajeciach, Egzamin, Wykonanie ¢wiczeh
laboratoryjnych, Kolokwium, Sprawozdanie

Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia,

ktére pozwalaja na ich uzyskanie

Odniesienia do KEU

MIP2A_WO01, MIP2A_WO04, MIP2A_W02,
MIP2A_WO06, MIP2A_WO03, MIP2A_WO05,
MIP2A_UO1, MIP2A_UO2, MIP2A K01,
MIP2A_KO02

MIP2A_WO01, MIP2A_ W03, MIP2A_UO1,
MIP2A_U03, MIP2A U02, MIP2A K01,
MIP2A_K02

MIP2A_WO03, MIP2A_WO05, MIP2A_UO1,
MIP2A_U02, MIP2A_U03, MIP2A KO1,
MIP2A_K02

MIP2A_WO5, MIP2A_U03, MIP2A_UO1,
MIP2A_KO01, MIP2A_K02

MIP2A_WO04, MIP2A_WO05, MIP2A_U02

MIP2A_W03, MIP2A_WO05, MIP2A_U02,
MIP2A_U03, MIP2A_K02

MIP2A_WO06, MIP2A_UO01, MIP2A_U02,
MIP2A_KO01, MIP2A_K02

MIP2A_WO06, MIP2A_UO1, MIP2A_U02,
MIP2A_K02

MIP2A_WO01, MIP2A_U01

MIP2A_WO06, MIP2A_UO01, MIP2A_U02,
MIP2A_KO02

MIP2A_WO01, MIP2A_W06, MIP2A_U02,
MIP2A_KO1, MIP2A K02
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Nazwa modutu zajec

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Jezyk angielski B2+ - obowigzkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il
stopnia dla studentéw Wydziatu
Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Jezyk niemiecki B2+ - obowigzkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il
stopnia dla studentéw Wydziatu
Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Jezyk rosyjski B2+ - obowigzkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il
stopnia dla studentéw Wydziatu
Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Jezyk francuski B2+ - obowigzkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il
stopnia dla studentéw Wydziatu
Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Jezyk hiszpanski B2+ - obowigzkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il
stopnia dla studentéw Wydziatu
Elektrotechniki Automatyki Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej

Wirtualne systemy kontrolno-pomiarowe

Forma zajec
dydaktycznych

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Lektorat

Lektorat

Lektorat

Lektorat

Lektorat

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Sposdéb weryfikacji i oceny efektow uczenia sie
osiagnietych przez studenta w ramach

poszczegdlnych form zajec i dla catego modutu zajed

Kolokwium

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen, Kolokwium, Egzamin, Sprawozdanie, Referat,
Wynik testu zaliczeniowego, Wypracowania pisane na
zajeciach, Prezentacja

Aktywnos$¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen, Kolokwium, Egzamin, Sprawozdanie, Referat,
Wynik testu zaliczeniowego, Wypracowania pisane na
zajeciach, Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen, Kolokwium, Egzamin, Sprawozdanie, Referat,
Wynik testu zaliczeniowego, Wypracowania pisane na
zajeciach, Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen, Kolokwium, Egzamin, Sprawozdanie, Referat,
Wynik testu zaliczeniowego, Wypracowania pisane na
zajeciach, Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen, Kolokwium, Egzamin, Sprawozdanie, Referat,
Wynik testu zaliczeniowego, Wypracowania pisane na
zajeciach, Prezentacja

Aktywnos$¢ na zajeciach, Kolokwium, Wykonanie ¢wiczeh
laboratoryjnych, Zaliczenie laboratorium

Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia,

ktére pozwalaja na ich uzyskanie

Odniesienia do KEU

MIP2A_W02, MIP2A_W04, MIP2A_WO06,
MIP2A_UO1, MIP2A_U02, MIP2A_U03,
MIP2A_K02, MIP2A_KO01

MIP2A_UO3

MIP2A_U03

MIP2A_UO3

MIP2A_U03

MIP2A_U03

MIP2A_W02, MIP2A_ W03, MIP2A_WO06,
MIP2A_WO1, MIP2A_U02, MIP2A U01,
MIP2A_KO01
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Nazwa modutu zajec
Modelowanie systeméw pomiarowych i
blizniaki cyfrowe

Wzorcowanie i nadzorowanie
wspotrzednosciowych systemow
pomiarowych

Pomiary biomechaniczne substancji
organicznych

Metrologia fizykochemiczna

Statystyka w kontroli jakosci

Specyfikacja geometryczna wyrobu

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Metrologia czasu i czestotliwosci

Forma zajec
dydaktycznych

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
projektowe

Zajecia seminaryjne

Praca dyplomowa

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Sposdéb weryfikacji i oceny efektow uczenia sie
osiagnietych przez studenta w ramach
poszczegdlnych form zajec i dla catego modutu zajed

OdpowiedzZ ustna, Aktywnos$¢ na zajeciach, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych, Kolokwium, Sprawozdanie

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Kolokwium,

Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych, Zaliczenie
laboratorium, Przygotowanie i przeprowadzenie badan

Udziat w dyskusji, Egzamin, Zaliczenie laboratorium

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych, Sprawozdanie, Zaangazowanie w
prace zespotu, Przygotowanie i przeprowadzenie badan

Aktywnos¢ na zajeciach, Wykonanie ¢wiczen
laboratoryjnych, Zaliczenie laboratorium, Przygotowanie i
przeprowadzenie badan

Aktywno$¢ na zajeciach, Wykonanie projektu, Wynik testu
zaliczeniowego

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Referat

Przygotowanie pracy dyplomowej, Prezentacja,
Przygotowanie i przeprowadzenie badan

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusji, Projekt

Wynik testu zaliczeniowego, Aktywnos¢ na zajeciach,
Wykonanie ¢wiczeh

Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia,

ktére pozwalaja na ich uzyskanie

Odniesienia do KEU

MIP2A_WO02, MIP2A_W04, MIP2A_U01,
MIP2A_KO02

MIP2A_W02, MIP2A_W04, MIP2A_UO1,
MIP2A_U03, MIP2A_KO01

MIP2A_WO01, MIP2A_W02, MIP2A_UO1,
MIP2A_U02, MIP2A K01

MIP2A_WO01, MIP2A_W02, MIP2A_W04,
MIP2A_W03, MIP2A_U01, MIP2A K01

MIP2A_W02, MIP2A_WO01, MIP2A_W04,
MIP2A_U01, MIP2A_U03, MIP2A _U02,
MIP2A_KO1

MIP2A_WO01, MIP2A_ W02, MIP2A_UO1,
MIP2A_U02, MIP2A K01

MIP2A_WO01, MIP2A_W02, MIP2A_WO03,
MIP2A_WO04, MIP2A_WO05, MIP2A_W06,
MIP2A_UO3, MIP2A_U02, MIP2A K01,
MIP2A_KO02

MIP2A_WO01, MIP2A_W03, MIP2A_WO06,
MIP2A_W04, MIP2A_WO05, MIP2A_UO1,
MIP2A_U03, MIP2A_U02, MIP2A K01,
MIP2A_K02

MIP2A_WO04, MIP2A_WO06, MIP2A_U01,
MIP2A_UO02, MIP2A_KO1, MIP2A_KO02

MIP2A_WO01, MIP2A_W02, MIP2A_WO03,

MIP2A_W04, MIP2A_WO05, MIP2A_WO06,
MIP2A_UO1, MIP2A_U02, MIP2A_KO1
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Nazwa modutu zajec

Akredytacja, normalizacja i certyfikacja

Wizyjne techniki i metody pomiaréw

Systemy metrologiczne w przemysle 4.0

Cztowiek wobec nowoczesnych technologii.

Refleksja socjologiczna
Socjologia i organizacja pracy

Finanse i ubezpieczenia
Doradztwo filozoficzne i coaching

Advanced Concepts in Digital Signal

Forma zajec
dydaktycznych

Wyktad, Cwiczenia
audytoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wykfad, Cwiczenia
laboratoryjne, Cwiczenia
projektowe

Wyktad

Wyktad

Wyktad
Wyktad

Wyktad, Cwiczenia

Sposdéb weryfikacji i oceny efektow uczenia sie
osiagnietych przez studenta w ramach Odniesienia do KEU
poszczegdlnych form zajec i dla catego modutu zajed

MIP2A_WO03, MIP2A_W05, MIP2A_WO01,
MIP2A_W04, MIP2A_UO1, MIP2A_U02,
MIP2A_U03, MIP2A K02

Wynik testu zaliczeniowego, Aktywnos$¢ na zajeciach,
Wykonanie projektu, Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Wykonanie ¢wiczen
laboratoryjnych, Sprawozdanie, Kolokwium, Odpowiedz MIP2A W06, MIP2A U011, MIP2A K01
ustna, Zaliczenie laboratorium

Zaangazowanie w prace zespotu, Wykonanie ¢wiczen MIP2A_WO02, MIP2A_W04, MIP2A_U01,
laboratoryjnych, Wykonanie projektu MIP2A_U02, MIP2A_KO01
Kolokwium

Projekt, Studium przypadkéw , Zaangazowanie w prace
zespotu, Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium
Aktywno$¢ na zajeciach, Kolokwium

Kolokwium, Aktywnos¢ na zajeciach, Wykonanie ¢wiczen MIP2A_WO1, MIP2A_W06, MIP2A_UO1,

Processing laboratoryjne MIP2A_K01
Wykiad. Cwiczenia Zaliczenie laboratorium, Aktywnos$¢ na zajeciach,
CFD Modeling with ANSYS Fluent y . Kolokwium, Projekt, Sprawozdanie, Zaangazowanie w prace
laboratoryjne
zespotu
Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia, 23/26

ktére pozwalaja na ich uzyskanie



ECTS

Kierunek: Metrologia i Inzynieria Pomiaréw

taczna liczba punktow ECTS, ktéra student musi uzyska¢ w ramach:

zajec prowadzonych z bezposrednim udziatem nauczycieli akademickich lub innych oséb prowadzacych
zajecia

zajec z zakresu nauk podstawowych wtasciwych dla danego kierunku studiéw

zajec o charakterze praktycznym, ksztattujgcych umiejetnosci praktyczne, w tym zaje¢ laboratoryjnych,
projektowych, praktycznych i warsztatowych

zajec podlegajacych wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niz 30% liczby punktéw ECTS
koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadajacych poziomowi ksztatcenia)

zajec z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk spotecznych - w przypadku kierunkdw studidéw
przyporzadkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niz odpowiednio nauki humanistyczne lub
nauki spoteczne

zajec z jezyka obcego
praktyk zawodowych

zajec zwigzanych z prowadzong w Uczelni dziatalnoscig naukowg w dyscyplinie lub dyscyplinach, do
ktérych przyporzadkowany jest kierunek studiéw, w wymiarze wiekszym niz 50% liczby punktéw ECTS
wymaganej do ukonczenia studiéw na danym poziomie, z uwzglednieniem udziatu studentéw w
zajeciach przygotowujacych do prowadzenia dziatalnosci naukowej lub udziatu w tej dziatalnosci
(dotyczy tylko studiéw o profilu ogdinoakademickim)

zajec ksztattujgcych umiejetnosci praktyczne w wymiarze wiekszym niz 50% liczby punktéw ECTS
wymaganej do ukonczenia studiéw na danym poziomie (dotyczy tylko studiéw o profilu praktycznym)

taczna liczba punktéw ECTS

70
12

57

36

2
Nie dotyczy

55

Nie dotyczy
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Szczegotowe zasady realizacji programu studiow ustalone przez dziekana wydziatu
(tzw. zasady studiowania)

Kierunek: Metrologia i Inzynieria Pomiaréw
Zasady wpisu na kolejny semestr

Zasady wpisu na kolejny semestr okresla Regulamin Studiéw z uwzglednieniem warunku dopuszczalnego deficytu punktéw
oraz warunkéw semestréw kontrolnych.

Zasady wpisu na kolejny semestr studiow w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS
Dopuszczalny deficyt punktéw ECTS jest zgodny w wymaganiami okreslonymi w Regulaminie Studiéw AGH.
Dopuszczalny deficyt punktéw ECTS

15

Organizacja zaje¢ w ramach tzw. blokéw zaje¢ (tj. taka organizacja przedmiotéw lub poszczegéinych form
zajed, ktora zaktada odstepstwa od cyklicznosci prowadzenia zaje¢ w poszczegéinych tygodniach w danym
semestrze studiow)

Nie dotyczy.

Semestry kontrolne

brak

Zasady odbywania studiow wedtug indywidualnej organizacji studiow

Warunkiem podjecia studiéw indywidualnych jest ukonczenie studiéw pierwszego stopnia ze Srednig ocen nie nizszg od 4.7
oraz uzyskanie 30 punktéw ECTS po pierwszym semestrze studiéw drugiego stopnia ze srednig nie nizszg od 4.7, przy czym
w wyjatkowych przypadkach dziekan moze zezwoli¢ na podjecie studiéw indywidualnych w pierwszym semestrze lub w
przypadkach losowych.

Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczegodlnosci system kontroli praktyk i ich zaliczania
Nie dotyczy.

Zasady obieralnosci modutéw zajec

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Warunki i wymagania zwigzane z przygotowaniem projektow dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacja
procesu dyplomowania

Warunki i wymagania zwigzane z przygotowaniem projektéw dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacja procesu
dyplomowania okreS$lone zostaty decyzjg dziekana WEAIiIB nr 6/2023 z dnia 10 pazdziernika 2023 w dokumencie "Zasady
Dyplomowania".

Zasady ustalania ogélnego wyniku ukonczenia studiow

Zasady dotycace ustalenia ogdlnego wyniku ukonczenia studiéow okreslone sa Regulaminem Studiéw par. 27. Wagi
sktadowych wyniku ukonczenia studiéw okreslone zostaty nastepujaco: Srednia ze studidéw - 60%, ocena pracy dyplomowej -
20% i ocena egzaminu dyplomowego - 20%.

Szczegbtowe zasady realizacji programu studiéw ustalone 25/26
przez dziekana wydziatu



Inne wymagania zwiazane z realizacja programu studiéow wynikajace z Regulaminu studiéw albo innych
przepiséw obowiazujacych w Uczelni

brak
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